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MicroMaster
MicroMaster 是一款多功能的紫外激光写入器，具有高精度

的组件，专为用户在感光层上设计创建最高自由度的微结构。              

MicroMaster 是一个完整的操作系统。它拥有405纳米波

长光学模块，能够在光阻层中写入最小0.8微米的结构。              

这个用户友好的工具支持高达4095级的灰度或纯二进制

模式，并允许3D光学结构，表面结构以及掩模项目。             

激光控制的实时自动对焦和激光强度控制，确保整个曝光

过程中的高质量成像。

          

ü 整个光路被设计在一个小而易于更换的光学模块中，与传统光学装置相比，通过缩短光路，将大大提

高光路指向的稳定性。

ü 紧凑的光学模块，具有卓越的稳定性，使用备用模组将大大缩短停机时间。 

ü 长寿命的405纳米激光二极管和光束整形元件，保证了最佳光斑形状，再结合高数值孔径物镜，使得系

统获得市场上最高分辨率。              

激光直写
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l 当重叠或对齐被需要时才使用；              

l 光学单元配备5兆像素的单色摄像头；              

l 可设计进行捕捉训练的对位标记；            

l 利用Cognex视觉软件进行自动标记识别。              

ü 1标记对齐：仅定位。              

ü 2标记对齐：位置和角度。              

ü 3个或更多标记对齐：位置、角度、比例和倾斜。

顶侧对准 对位标记晶圆级芯片对准

应用开发
格栅阵列

格栅结构，线宽为0.8 μm，高为1.5 

μm。

l 标准型微型计算机配备了一个

分辨率为800纳米的光斑。            

l 光学模块可配备自动数值孔径

开关。              

l 开关允许用户选择较低的分辨

率，这样可以在较低分辨率下

提高写入速度。

微镜结构，宽为50.07 μm，高为14.90 

μm。

微镜阵列 闪耀光栅阵列

闪耀光栅，宽为46.07 μm，高为16.75 

μm；左倾角为41.714°，右倾角为

20.142°。

捕捉
标记



无掩模激光直写系统性能规格
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